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Urzgdzenie do korekcji pojemnosci nominalnej
mikrometrycznego kondensatora cylindrycznego
1 2 _
Przedmiotem wynalazku jest urzadzenmie do ko- polaczonych dociskowo =z powierzchniami robo-

rekcji pojemmnosci’ nominalnej mikrometrycznego
kondensatora cylindrycznego, zapewniajace precy-
2zyjng i trwala korekcje. pojemmosci nominalnej
kondensatora w dostatecznie szerokim zakresie,
W mikrometrycznym kondensatorze cylindrycz-
nym istotne znaczenie ma zapewnienie mozliwosci
korekcji pojemnoéci nominalnej przeprowadzonej
po zakorezeniu montazu kondemsatora jak row-
niez w czasie eksploatacji, co pozwala na zwiek-
szenie tolerancji wykonania cylindrycznych okla-
dzin kondemsatora najczeSciej inwarowych.
Znany ze 2gloszenia patentowego P. 190 288
korelkitor opanty na nastawnej zmianie relacji po-
miedzy katem obrotu :Sruby mikrometrycznej
a katem obrotu osi licznika obrotéw jest mozliwy
do zastosowamnia tylko przy rozdzielaniu kinema-
tycznym mechanizmu odczytowego od §ruby mi-
krometrycznej. Charakteryzuje si¢' poza tym
wzglednie waskim zakresem korekcji — do * 3%,.
Istota " wynalazku polega na osadzaniu nastaw-
czo-obrotowym korpusu okladziny zewnetrznej
na korpusie napedu, na ktérego osi jest zamoco-
wina obrotowo nastawnie cylindryczna skala
przestrajania poprzecznego, przy ¢zym o$ obrotu
korpusu okladziny zewnetranej jest -umocowana w
stalej odleglosci réwnolegle od osi okladziny we-
wnetrznej a korpus napedu jest zakonczony p6i-
osiag o dwéch réwnoleglych roboczych powierz-
chnijach, bocznej cylindrycznej i przedmiej ptaskiej
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czymi korpusu okladziny zewnetrznej poprzez ze-
spét docisku osiowego, ' przy czym korpus okia-
dziny zewnetrznej jest polgczony panadto docis-
kowo do pélosi korpusu napedowego poprzez ze-
sp6t docisku bocznego.

Cylinder bocznej roboczej powaerz.chm cylin-
drycznej pé6losi korpusu napedu jest wspblosiowy
z cylindrem = okladziny wewnegtrznej, natomiast
przednia plaska powierzchmia robocza pélosi tego
korpusu jest prostopadia do osi cylindra ckladziny:
wewnetrznej a oé cylindra wewnetrznej cylind-
rycznej powierzchni roboczej korpusu.  okladziny
zewnetrznej jest umieszczona réwnolegle w stale_j
odleglo$ci od osi okladziny zewnetrznej.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony  na
rysunku, na ktérym fig. la, fig. 1b, fig. 1c stano-
wiq ilustracje geometryezng sposobu przestrajania
poprzecznego, fig. 2 przedstawia- schemat kinema-
tyczny przestrajania poprzecznego, fig. 3 przed-
stawia schematycznie konstrukcje przestrajania
poprzecznego, fig. 4 przekr6j podtuzny urzadzenia
korekcyjnego, fig. 5 stanowi . widok poprzeczny
tulei dociskowej a fig. 6 pokazuje beben korekto-
ra 2 naniesiong skalg.. Przy obracaniu cylindra
okladziny wokél osi O; odleglo§é pomdedzy osiami
cylindré6w O, O, roénie od zera do wartasci mak-
symalnej 0,0, = 20,0;. Wstepne ustawienie obyd-
wu cylindrow wybiera sie w sSrodku zakresu
zmian pojemmnosci, odpowiada ono zeru skali ko-
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rektora. Okladzina wewnetrzna 4 jest okladzing
przesuwang poosiowo w procesie zasadniczego
przestrajania wzdluznego. W czesci pozaelektrodo-
wej stanowi ona o§ zamocowang w lozyskach korpu-
su napedu 1. Prawa cze$é korpusu napedu 1 spelnia
role pélosi o dwu prowadzacych powierzchniach
— bocznej i czotowej, do ktérych dociskany jest
fragment wewnetrznej powierzchni cylindrycznej
oraz dno korpusu okladziny zewnetrznej 3 za po-
mocg zespolu jednokierunkowego docisku bocznego
ZDB oraz zespotu docisku osiowego ZDO. Okladzi-
na zewnetrzna 5 jest mocowana w korpusie okla-
dziny zewnetrznej 3 zapewniajac wspolosiowosé
okﬁdzin. '

. Zachowanie ustalonej pozycji okladziny ze-
wnetrznej 5 w stosunku do korpusu okladziny
zewnetrznej 3 zapewnia zesp6l docisku ustawczego
ZDU. Pomiedzy wewnetrzng powierzchnia cylind-
ry,czria korpusu okladziny zewmngtrznej 3 i bocznag
powierzchnia pétosi korpusu napedu 1 jest zacho-
wany kontrolowany luz. Powoduje to przy jed-
nokierunkowym dzialaniu ZDB réwnolegle rozsu-
niecie osi korpusu kondemsatora i korpusu . ze-
wnetrznej okladziny 3 woko6l osi korpusu napedu
"1 powoduje ciggle i réwnolegle odsuwanie osi
okladziny zewnetrznej 5 od nieruchomej osi okia-
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dziny wewnetrznej 4. Najwieksza warbosé rozsu-

niecia osi okladziny otrzymuje si¢ przy kacie ob-
rotu réwnym 180° w stosunku do pozycji poczat-
kowej. Jest ona dwukrotnie -wieksza od odleglosci
pomiedzy osiami korpuséw 1 i 3. Odpowiada to
najwiekszej mozliwej ~ warto$ci pojemnosci kon-
densatora przy danym wzdluznym ustawieniu
okladzin i stanowi koniec zakresu poprzecznego
przestrajania kondensatora.

Poczatek zakresu odpowiada poczatkowemu
wspbtosiowemu ustawieniu okladzin wewnetrznej
4 i zewnetrznej 5. Procentowe zmiany pojemmosci,

jakie zachodza przy strojeniu poprzecznym, reali-

zowanym przez obrét korpusu okladziny zewnetrz-
‘nej 3 sa odczytywane na skali przestrajania po-
przecznego 2”. Ta skala mocowana jest bezposred-
nio na szyjce korpusu napedu 1. Zespél! docisku
ZDO eliminuje wplyw przestrajania poprzecznego
na przestrajanie wzdluzne. .

Oktadzina wewnetrzna 4 jest okladzing przesu-
‘wang w loiyskach 17 i 21 w procesie zasadniczego
‘przestrajania’ wazdiuznego. Okladzina zewnetrzna
5 jest umocowana w zespole wstepnego - ustawia-
nia wspétosiowosci, skladajacego sie z tulei utrzy-
mujacej 7, cylindra ceramicznego 6, podkiadek
teflonowych 9 i 16, podkiadki docisku poosiowego
8, kulek dociskowych 14, oraz nakretki docisku
poosiowego 10. Tem zesp6l umozliwia wstepne
wspblosiowe ustawienie eylindrow. Korekcyjne
przestrajanie poprzeczne wykonuje sie przez ob-
ré6t korpusu okladziny zewnetrznej 3 wokét pot-
osi kormpusu napedu 1 przy jednoczesnym stalym
docisku korpusu do powienzchni czolovwe] pélom
-korpusu napedu 1. .

Docisk zapewniajg trzy sprezyny ulozome w tulei
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13 wraz z kulkemi i podkladky. Tuleja 13 Jest
trwale polgczona z korpusem okladziny zewnetrz-
nej 3. Wymagane wstepne rozsuniecie osi okladzin
nie przekracza kilku setnych cze$ci milimetra.
Uzyskuje sie je w ukladzie wspélosiowym, pélos
korpusu napedu 1, korpus okladziny zewnetrznej 3
przez jednokierunkowe kasowanie kontrolowanego
luzu korekcyjnego pomiedzy stykajqcym1 sie po-
wierzchniami pétosi korpusu napedu -1 i korpusu
zewnetrznej okladziny 3. Luz jest kasowany przez
zesp6l elementéw dociskowych 18. Takie rozwia-
zanie rozsunigcia osi okladzin rozwigzuje jedno-
cze$nie podstawowy problem niewspo6tosiowosci
ustawczej pomiedzy okladzinami kondensatora,
spowodowany sumg luzéw pomiedzy tulejg ustaw-
cza i okladzing wewnetrang & i tule:a utrzymu-
jaca 7. Te sume luzéw dodaje sie Jako wektor do
luzu korekcyjnego, ukierunkowanego Xatowo przy
wstepnym ustawieniu okladzin modyfikujac jego
kierunek i warto§é. Zmiane kierunku wektora lu-
zu wypadkowego uwzglednia sie¢ poprzez obrotowsg
nastawno$é bebna korektora 2. Zmiana wartoéci
luzu powoduje wazglednie nieduzga zmiane ceny
dziatki skali, ktéra mieéci si¢ w niedokladno$ciach
wykonania $rednic stykajacych sie cylindréw.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzgdzenie do korekcji pojemmnosci nominal-
nej mikrometrycznego kondensatora cylindrycz-
nego, zawierajagce Kkorpus mnapedu, korpus okla-
dziny zewmetrznej i wewnetrznej, wzajemnie
wspétosiowych, znamienne tym, Zze korpus okila-
dziny zewnetrznej (3) jest osadzony obrotowo na-
stawnie na korpusie napedu (1), na ktérego osi
jest zamocowana ponadto obrotowo nastawnie cy-
lindryczna skala przestrajania poprzecznego (2),
przy czym o$ obrotu korpusu okladziny zewnetrz-
nej (3) jest zamocowana réwnolegle w stalej od-
legtoSci od osi okladziny wewnetrznej . (4)
a korpus napedu (1) jest zakoficzony péblosia o
dwéch roboczych powierzchniach, bocznej cylin-
drycznej i przedniej plaskiej polaczonych docis-
kowo z powierzchniami roboczymi korpusu okla-
dziny zewmetrzmej (3) poprzez zesp6l docisku osio-
wego (ZDO), przy czym korpus okladziny ze-
wnetrznej (3) jest polaczony ponadto dociskowo
do péltosi korpusu napedu (1) poprzez zespél! do-
cisku bocznego (ZDB).

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,
ze cylinder bocznej roboczej powierzchni cylind-
rycznej pélosi korpusu napedu (1) jest wspoélosio-
wy z cylindrem okladziny wewnmetrznej (4) nato-
miast ptaska przednia powierzchnia robocza péi-

~osi korpusu napedu (1) jest prostopadia do osi cy-

lindra oktadziny wewnetrzmej (4) a o§ cylindra
wewnetrznej cylindrycznej powierachni roboczej
korpusu okladziny zewmetrznej (3) jest umieszczo-
na réwnolegle w stalej odleglo$ci (a) od osi okla-
dziny zewnetrznej (5).
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